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筆者がこれまで、の業務において関わった観察について 2例紹介した。 また、これまでの経験よ り得られた
観察に際してのポイントや注意するべき点について述べた。今後、冶具の作製などにより、よりよい SEM画
像を得られるようにさらなる工夫を凝らしてし、く。
謝辞
京都大学工学研究科機械理工学専攻田畑研究室山下氏、航空宇宙工学専攻江利口研究室久山氏には貴重な
研究成果を紹介することを承諾していただいた。ここに、深謝の意を表する。
※本稿は「総合技術研究会2019九州大学予稿集」に掲載されたものです。
49 
